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ベンジャミン·ク〡
米国弁理士 / 技術アドバイザ〡

ベンジャミン·ク〡弁理士は、Lee International IP & Lawの米国弁理士として2018年に入所しました。ク〡弁理

士は米国特許庁で外国のクライアントや大企業など、あらゆるクライアントの特許出願業務や審査業務を担当しま

した。また、ク〡弁理士は元米国特許審査官として豊富な経験を有しており、特許審査事案に関する専門知識をご

提供しています。 

Lee International IP & Lawに入所前は、約12年間米国特許庁に特許審査官として勤務し、生体医学機器、手術

器具及び関連医療機器を含む様々な機械技術分野の特許審査を担当しました。

Practice Area 

• 医療機器 

• 半導体技術 

• 自動車 

• 機械システム 

• 特許調査 

• 特許出願、審査及び訴訟に関する諮問業務 

Experience 

• 韓国特許情報院 (2011~2012) 
• 米国特許庁 (1995~2002, 2012~2018) 
• Lee International IP & Law (2018~現在)



Education 

• Worcester Polytechnic Institute (B.S., Mechanical Engineering with Biomedical concentration, 

1994) 

• 聖経神学大学牧会学 (修士, 2002) 

Qualifications 

• U.S. Patent Agent (2019) 

Etc 

• 言語 : 英語、韓国語 
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